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ATTESTAZIONE DI REGOLARE SECUZIONE 
Art. 116 comma 5 D.Lgs. 36/2023 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

VISTA la documentazione relativa al contratto sotto richiamato 
 

Estremi del contratto 

N. Ordine Data 
2023-148  28/09/2023 

CIG CUP 
A01296AFDF B53C22004180005 

Descrizione della fornitura (beni/servizi) 
up-grade impianto Sputtering System modello KS 1000 HC, composto da 

riscaldatore ausiliare, mass flow controller e valvola a 3 posizioni 

Tempo prescritto per l’esecuzione 
180 gg 

Esecutore / Fornitore 
KENOSISTEC S.r.l.  

 Estremi Documento di trasporto / Fattura accompagnatoria / Fattura 
DDT. N. DT24000014 DEL 27/03/2024 / FATTURA N. VPA2400004 DEL 06/03/2024   

Importo da pagare all’esecutore (al netto dell’IVA) 
€  18.500,00 

ATTESTA 

- Vista la dichiarazione emessa dal DEC Prot. N. 105363 del 27/03/2024 

- che l’esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali; 

- che l’importo di cui sopra può essere pagato all’esecutore.  

-  data  27/03/2024  
 

                                                                                             Il Responsabile Unico del Progetto 

                    Sandro Guerrazzi 
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